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加速器、照射室(仁科棟)

Rev.200903 あ吉田工務店

E5

E１照射室E２E3 E4 

E6 E7
RRCサイクロトロン

AVFサイクロトロン

RILAC2 リニアック

ビーム流れ方向

10 m 

D室



E5Aman: 図面集1_ビームコース 2

E5 照射室

Rev.200903 あ吉田工務店

Beam

E 5_B
生物

コース

E 5_A
産業

コース

間口 W90 x H200 cm

7 m 

ビーム流れ方向

1
2
 m

 

E5室

D室

E 5_B E 5_A

生物 照射室

階
段

入口 (階下)

入口 (階下)

階段 W 180 cm

天井クレーン 2.8 ton

荷揚げカゴ
□ 60 x 100 x H70 cm

クレーン操作は、
理研職員が行います
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E5A_ビームライン
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四重極電磁石 偏向電磁石

XYステアラ(DC)
ビーム軸出し

偏向電磁石真空槽

散乱膜
ビーム広げる

利用者架台 ビーム診断槽

FC-5A2 FC-5A1
ビーム電流

Beam

床面

Beam duct 直径: φ150 (6“) φ100 (4“)

常設架台

TQマグネット
ビームフォーカス

XY-Wobbler(DC)
ビーム軸回転

φ100 (4“)

50 mm
6567 + 約 150 ～ 6700 mm 

照射物：中心付近(R=0) ± 0.43度 ( 7.5 mrad )

TQマグネット
Beam DuctWobbler 中心

Focus

照射物

25 mm

真空切り膜
( IC1 slit径 )

ビーム角度(最大値)

φ50

周辺付近 (R～25mm) ± 0.35度 ( 6.1 mrad )

-150 + (3602) + 455 + 450/2 ～ 4100 mm 
ビーム軸回転
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利用者用照射架台
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Beam

架台天面

利用者架台 常設架台

ビーム軸

架
台

分
離

位
置

利用者架台 常設架台

架台分離
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ビーム通過物 配置
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Beam

IC1 

KapPL

Edeg

IC2/SSD 

回ステ門型

BmD

照
射

試
料

架台天面

ビーム軸

Lair1 Lair2 

H
b
m

《 ビーム通過物 名称 》

・ Kap 真空切り膜 (Kapton)

・ IC1 大型電離箱 (Ion-Chamber) 

・ PL プラスチック・シンチレーター

・ Edeg エネルギー減衰板 (Energy Degrader) 

・ IC2/SSD 小型電離箱 or Si E_検出器

・ 回ステ 回転ステージ； 照射試料設置治具

・ 門型 門型の信号ケーブル用トレー

・ BmD ビームダンプ ( Beam Dump )

《 ビーム位置・距離 名称 》

・ Lair1 空気距離1  Kapton膜 ～ Edeg下流面
[例) Ar,Kr,Xe : 145 mm ]

・ Lair2 空気距離2  Edeg下流面 ～ 照射試料表面
[例) Ar,Kr : 160 mm、Xe : 20 mm ]

・ H bm ビーム軸高 架台天面 ～ ビーム軸
[現場実測)  295 mm ]
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リニアレール ( Z : ビーム軸 方向 )
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架台天面 (鉄板 t7mm)

ビーム軸 (高さ)
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https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302684350/

● Misumi アルミフレーム

リニアレール ref)

アルミフレーム ５シリーズ
長方形 ２０×４０ｍｍ ２列溝 ４面溝

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302587230/

● Misumi リニアガイド

【C-VALUE】中荷重用リニアガイド

E5A架台で使用 C-SV2R H28

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302684350/
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302587230/

